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摘要(译)

本发明涉及一种液晶面板的制作方法，其中包括步骤：在第一玻璃基板
上依次形成多个阵列薄膜层以得到阵列基板，对阵列基板进行超声波清
洗以消除阵列薄膜层之间的气泡及污物。采用本发明的液晶面板的制作
方法可改变阵列基板各薄膜层的表面性质，以便使各薄膜层之间结合更
紧密以及有效的减少或细化液晶面板薄膜层间的气泡以及污物，解决了
现有的液晶面板的制作方法在基板薄膜层间容易形成气泡和污物的技术
问题。
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